
デモラインご活用ください

スパッタリング装置
Model：SME-200E

ご相談はアルバックテクノへ

構成

◆オプト、実装、MEMS/電子部品、パワー、
通信を含むさまざまなプロセスニーズに対応

特徴
■2005年製装置をリファービッシュ
■Co-sputtering対応
■DC/DC Pulse/RF対応
■Metal/強誘電体/絶縁膜
■反応性sputtering対応
■ESC-H.P（MAX:500℃）/ガス冷却

ご相談ください
■成膜試作、検証
■現象解析
■操作性確認
■中古機導入検討

膜種

※基板とターゲットは御支給ください
※＋表記は反応性スパッタ
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